SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA — SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
IFMT CAMPUS VARZEA GRANDE
DEPARTAMENTO DE ENSINO - DE

EDITAL N° 004/2017 IFMT/VGD - DISPOE SOBRE O PROCESSO SELETIVO DE MONITORES
PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA 2017/01

RESULTADO FINAL - PROCESSO SELETIVO MONITORIA

CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS

DESENHO ARQUITETONICO

N° Nome Curso — SITUACAO PONTUACAO
Semestre TOTAL
1 |Allan Victor Mateus Guimaraes| DCC — 3° APROVADO 79,5
2 Lauryane Benedita Cecchin| DCC —5° CLASSIFICADO 76
Lima
3 | Thiago Lucas Martins Edificacoes CLASSIFICADO 74,5
_ 30
4 |Mateus Henrique de Lima, DCC-5° CLASSIFICADO 67
Assuncao
INFORMATICA BASICA
N° Candidato Curso - SITUACAQ PONTUACAO
Semestre TOTAL
1 |Joao Baptista Zanin Edificacoes — APROVADO 71,25
30
2 |Rafaela dos Reis Nogueira Logistica — APROVADA 66,25
4°
3 | Christian Pierre Pereira Barros |Edificactes — CLASSIFICADO 64,37
30
LABORATORIO DE CONSTRUCAOQ CIVIL
N° Candidato Curso - SITUACAO PONTUACAO
Semestre TOTAL
1 |Thais Cristina Teixeira Pereira | DCC —5° APROVADA 92




MATEMATICA

N° Candidato Curso - SITUACAO PONTUACAO
Semestre TOTAL
1 |Lucas Casmal Faria DCC -5° APROVADO 97,5
2 |Caio Victor Oliveira Pedreira | Edificacoes — APROVADO 85
30
3 |Gabriel Fernandes de Souza| Logistica— APROVADO 82,5
Lima 5°
4 |Marcela de Barros Assuncao DCC-5° CLASSIFICADO 80
UIMICA
N° Candidato Curso - SITUACAO PONTUACAO
Semestre TOTAL
1 |Karine Cameron Kopp DCC-3° APROVADA 73,5
2 |Emili Sayuri Takimoto Edificacbes —| CLASSIFICADA 66
30
3 | Gabriel Faria Leita Edificacoes —| CLASSIFICADO 61
30

TECNOLOGIA EM GESTAO PUBLICA

N° Candidato Curso - SITUACAO PONTUACAO
Semestre TOTAL
1 |Matheus Figueiredo Alves Tecnologia APROVADO 97,5
em Gestao
Publica — 3°

Varzea Grande, 17 de Fevereiro de 2017

Jodo Bosco Lima Beraldo Fernanda Lima Zanata
Chefe de Departamento de Ensino Comissdo Organizadora-Processo Seletivo Monitoria
Portaria n.° 3.542 de 21/12/2016 Portaria n® 019 de 07/02/2017

[Original Assinado] [Original Assinado]




